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Photo de couverture: Bibliothéque Joe et Rika Mansueto, Université de Chicago

Photo de Tom Rossiter (courtoisie de 'Université de Chicago), www.lib.uchicago.edu

La Bibliotheque Joe et Rika Mansueto a ouvert ses portes au cceur du campus de 'Université de Chicago en 2011. Elle
se caractérise par un imposant dome elliptique en verre surmontant une grande salle de lecture de 180 places,
des laboratoires de conservation et de numérisation a la pointe de la technologie ainsi qu'un systéme souterrain de
stockage et de récupération automatisé a haute densité. Cette bibliotheque accélere la productivité scientifique en
récupérant un document en trois minutes, en moyenne, grace a l'utilisation de grues robotisées. Congue par le célebre
architecte Helmut Jahn, la Bibliotheque Joe et Rika Mansueto a recu la distinction Distinguished Building Citation of
Merit décernée par la section de Chicago de I'’American Institute of Architects ainsi que le prix Patron of the Year
décerné par la Chicago Architecture Foundation.
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